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Workshop Assing 

TESCAN: Imaging ad alta risoluzione nelle nanoscienze  

12 dicembre 2017 - ore 11.00 

Laboratorio NEST Scuola Normale di Pisa 

Piazza San Silvestro, 1 

Programma 

 

 

Ore 11.00 - Dr Massimo Del Marro: Microscopia elettronica a scansione ad ultra-alta risoluzione 

Ore 12.00 - Dr Diego Di Battista: Quantitative Phase Microscopy Q-Phase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Il workshop è gratuito e a numero chiuso. Per partecipare è necessario registrarsi all’indirizzo: sede@assing.it 
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